UNIVERSITA’ DI PISA

Procedura aperta per la fornitura di un microscopio elettronico a scansione con
sorgente field emission Schottky a catodo caldo (FE-SEM).

Avwviso data seduta pubblica di gara
In ordine alla procedura in questione si comunica che in data 24 febbraio 2016, alle ore
11,30, presso gli Uffici del’Amministrazione Centrale dell’ Universita di Pisa, siti in Pisa,
Lungarno Pacinotti 43/44, si terra una nuova seduta pubblica per la comunicazione

dell’esito della verifica delle giustificazioni presentate dal concorrente FEI Italia S.r.l. ai
sensi dell’art. 87 comma 1 del Codice e per le conseguenti determinazioni.
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